Snimace teploty

Snimace teploty

Teplota patii v primyslové praxi k nejcastéji méfenym veli¢indm. MEfi se nepiimo prostiednictvim zavislosti
urcitych fyzikalnich veli€in na teploté. Pii méfeni porovnavame teplotu daného télesa s definovanou stupnici.

Pro méfeni teploty byly stanoveny stupnice dv¢:

termodynamicka absolutni (Kelvinova) se zakladni jednotku Kelvin(K) a pro praktické uzivani mezinarodni
teplotni stupnice (Celsiova), se zékladni jednotkou stupeni Celsitiv (°C). Mezinarodni stupnice byla postupné
dopliiovéna, jeji posledni znéni ITS 90 ( The International Temperature Scale of 1990) stanovuje 17 pfesné
definovanych bodi, které odpovidaji rovnovdznym staviim mezi fazemi vybranych latek. Souvislost obou
stupnic je dana vztahem

T=9+ 273,15 (K;°C)},

protoze bod tani ledu ma v absolutni stupnici hodnotu 7'=273,15K a v mezinarodni stupnici ¢ = 0°C.

Podle styku s métenym prostfedim délime snimace teploty na:

e dotykové — odporové, termoelektrické, dilatacni
e Dbezdotykové — pyrometry, termovizni systémy

Odporové snimace

Odporové snimace teploty vyuzivaji zavislosti odporu kovli a polovodicii na teploté. Elektrickym signalem je
ubytek napéti, které vznika na teplotné zavislém odporu pruichodem méticiho proudu. Jsou stabilni a presné.

Statické charakteristiky odporovych snimact
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Obr. 1: Statické charakteristiky odporovych snimacii



K vyrobé kovovych odporovych snimact se nejcastéji pouzivaji ¢isté kovy (platina, nikl). Provedeni miize byt
dratkové nebo v soucasnosti upfednostiiované vrstvoveé.

Na keramickou desti¢ku je nanesena vrstva odporového materialu (sitotisk, naparovani, napraSovani) a
nastaveni zakladni ho odporu se provede vypalovanim odporové drahy laserem.

Ptiklad oznaceni: Pt 100 — material platina, odpor 100 pii 0°C.
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Obr. 2: Odporove cidlo platinové
K polovodi¢ovym odporovym snimacim patii kiemikové snimace a termistory.
Kiemikové snimace bez PN ptechodu pracuji na principu kuzelovitého rozptylu proudu mezi dvéma

elektrodami a vyuzivaji zavislosti odporu na pohyblivosti volnych nosicti naboje a tedy i1 na teploté. Jejich
odpor se zvysuje s rostouci teplotou.
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Obr. 3: Odporové monokrystalicke Si cidlo

Termistory délime na NTC (negastory), u nichZ odpor s rostouci teplotou klesa, a PTC (pozistory), u kterych
odpor s teplotou roste.

Negastory se vyrabi praskovou technologii z kysli¢nikii kovii v Sirokém rozsahu odporovych hodnot.
Nevyhodou je jejich nelinearita. Pozistory se vyrabi z polykrystalické keramiky (napt. BaTiOs) a vyuzivaji se
pro piesnd méfeni v izkém rozsahu teplot (ohfev vinuti motort).



Vyhodnocovacimi obvody odporovych snimacii jsou vétSinou métici mistky, ke kterym se snimace piipojuji
pomoci tfi nebo ¢ty vodicil, ¢imz se eliminuje vliv zmény odporu ptivodnich vodict s teplotou.
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